
株式会社東芝
人工光合成技術を活用したCO2資源化技術の開発

近年、CO2の資源化技術として種々の技術開発が進められているが、
CO2処理速度が低く、大量のCO2を処理するには広大な処理施設が必要
となるなど実用化に課題があった。当社では、従来から開発を進めてき
た人工光合成技術をベースとして、触媒電極の三相界面制御技術、多孔
質触媒電極技術などのブレークスルーにより従来比約450倍の高スルー
プット処理可能なCO2電解還元セルを開発した。セルの積層化技術を適
用することでトンレベルの処理が可能となる。 開発したＣＯ２電解還元セルと触媒電極
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